
Wybrane aspekty ekranowania cewek Rogowskiego  
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2. ELEMENTY SKŁADOWE PRZETWORNIKA 
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3. POMIARY NAPIĘĆ PASOŻYTNICZYCH
CEWKI ROGOWSKIEGO 
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4. CEWKA ROGOWSKIEGO Z DODATKO-

WYM EKRANEM ALUMINIOWYM AL
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5. CEWKA ROGOWSKIEGO Z LITYM EKRANEM 
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Napi cia paso ytnicze indukowane w samej cewce 

(wersja A) i napi cia indukowane w cewce umiesz-

czonej w kubku mosi nym (szczelina  = 0 mm) 

przedstawiono na rys. 6. 

 Rys. 6. Napi cia paso ytnicze indukowane w:  

a) samej cewce Rogowskiego (linia ci g a) dla ró nej konfiguracji „cewka – przewód z pr dem” (1, 2, 3),  

b) cewce Rogowskiego umieszczonej w kubku mosi nym (szczelina  = 0 mm) (linia przerywana)  

(opracowanie w asne) 
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Wprowadzenie szczeliny  = 1 mm sprawia, e

ekran mosi ny przestaje dzia a , a przetwornik za-

chowuje si  jak sama cewka Rogowskiego. 

Na rys. 7. przedstawiono napi cia paso ytnicze indu-

kowane w samej cewce (wersja A) i napi cia induko-

wane w cewce umieszczonej w kubku elaznym (szcze-

lina  = 0 mm). 

Rys. 7. Napi cia paso ytnicze indukowane w: 

a) samej cewce Rogowskiego (linia ci g a) dla ró nej konfiguracji „cewka – przewód z pr dem”(1, 2, 3), 

b) cewce Rogowskiego umieszczonej w kubku elaznym (szczelina  = 0 mm) (linia przerywana)

(opracowanie w asne)
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Z kolei napi cia paso ytnicze indukowane w samej 

cewce (wersja A) i napi cia indukowane w cewce 

umieszczonej w kubku elaznym przy ró nej warto-

ci szczeliny (  = 0 i 1 mm) przedstawiono na rys. 8. 

Rys. 8. Napi cia paso ytnicze indukowane w cewce Rogowskiego umieszczonej w kubku elaznym  

dla ró nej konfiguracji „cewka – przewód z pr dem”(1, 2, 3); 

a) dla szczeliny  = 1 mm (linia ci g a), 

b) dla szczeliny  = 0 mm (linia przerywana) (opracowanie w asne) 
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6. PODSUMOWANIE 

Stosowanie cewek Rogowskiego w s siedztwie 
znacznej liczby torów pr dowych wymaga wyposa-
ania ich w odpowiednio dobrane uk ady ekranuj ce.  
Niezale nie od faktu istnienia ekranów cewk  Ro-

gowskiego nale y obligatoryjnie wyposa a  w uzwo-
jenie kompensuj ce. 

Wyposa enie cewki Rogowskiego w mosi ny 
ekran o litej konstrukcji nieznacznie zmniejsza war-
to ci napi  paso ytniczych generowanych w sygnale 
u ytecznym cewki przez s siednie tory pr dowe.  

Dobór odpowiedniego ekranu cewki determinowa-
ny jest konfiguracj  torów pr dowych w jej bezpo-
rednim s siedztwie.  
Przy torach pr dowych le cych w p aszczy nie

cewki najwi ksz  skuteczno  ekranowania (ok. 10-
krotne zmniejszenie sygna u paso ytniczego) zapew-
nia ekran wewn trzny typu „gwiazda”, jak i lity 
ekran elazny. 

Zastosowanie dodatkowego ekranu aluminiowego 
po czonego z przewodem ochronnym PE zmniejsza 

warto ci napi  paso ytniczych w granicach od 1,5 
do 3 razy. 
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